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Abstract (de)
Vorrichtung zum Feuchtemanagement im gekapselten Innengehause (1, 11) einer Warmepumpe, in dem ein geschlosse-ner, hermetisch dichter
Arbeitsfluidumlauf gefiihrt wird, deren Kaltekreis (15) mit einem brennbaren Kéltemittel betrieben wird und der mindestens einen Verdichter umfasst,
und wobei die Warmepumpe zur Aufstellung in einem Innenraum eines Gebaudes vorgesehen ist, und ein Gehause (10) umfasst, welches zwar
geschlossen, aber durch einen Sorptionsfilter (14) hindurch luftdurchléssig ist, wobei zur Abfiihrung von Flussigkeit und Kéltemitteldampf aus dem
Gehause (10) der Warmepumpe, in welchem das gekapselte Innengehduse (11) angeordnet ist, eine Auffangform (3, 20), die das gekapselte
Innengehause (11) nach unten abschlieBt, vorgesehen wird, die Auffangform (20) tiber eine Offnung (5, 21) in ein Auffangvolumen (23) miindet, in
diesem Auffangvolumen (23) eine Detektionseinrichtung fur Flissigkeit eingerichtet ist, und am Auffangvolumen (23) ein Siphon (26, 43) mit einem
Auslassventil (25) vorgesehen ist.
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